
Graver系列半导体泵浦激光器采用独特的窄脉宽调

Q技术，在保证高功率激光输出的前提下，实现了高功

率稳定性，具有良好的光束质量(M2<1.5)。该系列产品

设计、制造，经过严格的质量标准测试，设计结构紧

凑，便于移动，主要应用于激光内雕、科学研究、激

光医疗和光电探测等领域。

常用术语3: 时间相干性(Temporal Coherence)：电磁场中相同位置、不同时间信号的相位关系

KHz 2ns基模激光器（Graver）

工业激光器

产品特点：

 脉宽窄，峰值功率高

 能量可达0-50mJ

 重频范围：0-1KHz 

 光束质量好，基模输出

应用领域：

 科学研究

 激光内雕

 激光制导

 激光医疗

 激光测距

 激光雷达

 可靠性好

 气密，结构紧凑

 可根据要求定制

激光医疗 激光制导

激光雷达 激光内雕

型号 Graver-2 Graver-4 Graver-10 Graver-20 Graver-20

波长【1】 1064nm/532nm/355nm/266nm/213nm

脉冲输出 (-S)单脉冲输出; (-D)双脉冲输出; (-T)多脉冲输出

脉冲能量 1mJ@1064nm 4mJ@1064nm 10mJ@1064nm 20mJ@1064nm 50mJ@1064nm

重复频率 1~1kHz

功率不稳定度 ≤2%

脉宽 ≤2ns

光斑直径 ≤2mm

光束质量（M2） ≤1.5

冷却方式 风冷 水冷

泵浦方式 半导体泵浦

激光头尺寸
长×宽×高 ( mm3)

224×153×113 450×100×120 600×300×120 700×400×150 900×600×150
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注：【1】波长：以上所有型号产品默认出光波长在1064nm，可定制其他波段。




